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La presente invencidn se relaciona con un método
para madir la lisura de &nodos. Mas particularmante, se rs
laciona con un métode para medir la lisura de &nodos metd

licos, especialmente 4nodos hechas a partir de un metal

filmdgeno.
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Reciegteménte, Yy en particular en las células que
electrolizan soluciones acuosas de cloruros de metales alcsli-
nos, particulammente en las células de mercurio, se han utili-
zado énodos que comprenden una combinacién de un soporte meté-
lico filmégeno (normalmente titanio) y un revestimiento electr)
catalliticamente activo mobre el mismo (por ejemplo un revesti-
miento de 6xido de platino). Tales &nodos pueden utilizarse
convenientemente en la electrélisie de soluciones de clorures
de metales alcalinos puesto que tienen tanto las caracter{sti-
cas de un bajo sobrepotencial de cloro como una alta rasisten-—
cia al ataque quimico en su empleo. Sin embargo, con el tiempo
es necesario reemplazar o volver a revestir los Anodos al éb-
jeto de mantener un rendimiento éptimo. Los énodos empleados
pueden ser limpiados de nuevo sometiéndolos a operacionss su-

cesivas de separacién del viejo revestimiento (por ejemplo,

por tratamiénto con una mezcla fundiqa de hidr6xido de metal
alcalino/hidruro de metal alealino, como se describe en 1a
Patente briténice No. 1.312.375), aplanado y nuevo revesti-
miento (por ejemplo, con un éxido metélico del grupo del pla-
tino). Ia operacién de aplanado es necesaria debido a que los
énodos llegan a distorsionarse en su empleo y, e# esencial,
especialmente en las células de mercurio, asegurar que la li-

sura de los &nodos se controle dentro de limites predetermina-

dos al objeto de mantener el huelgo énodo/cdtodo en un valor
minimo. El aplanado de los &nodos usados se puede realizar me- |
diante diversas técnicas, por ejemplo aplanado manual y/o ma- |
quinado. i

Los 4nodos que han sido limpiados de nuevo asi como
los nuevos 4nodos, son comprobados finalmente con respecto a '

su lisura antes de instalarse en la célula. La lisura del é&nodo
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sitivo de medicibén de soporte planetario que comprende un dis-

-positivo sensor adaptado para atravesar la superficie del dno-

“lisura de un &nodo, répido y simple de llevar & cabo, que pro-

‘na plana rigida de un material electricamente conductor como
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se puede svaluar, por ojemplo, mediante ol empleo de un diapo-

do y que estd adaptado para desplazarse verticalmente en res-
pqestg a los camblos de contorno de la citeda superficie. El
método de medicidn del soporte planetario consume tiempo, re-
quiere personal experto y las mediciones estén limitadas a las
trayectorias particulares atravesadas.

Se ha descubierto ahore un método parasevaluar la

porciona una evaluacién de la lisura del Anodo en su corjunto.
Segin la presente invencién, se proporciona un méto-
do para evaluar le lisura de un énodo, due comprende msdir la
capacitahcia del capacitor eléctrico formado al solicltar-una
hacia ]la otra, bajo una carga ﬁredeterminada, la superficie de

trabajo de dicho &nodo como une placa del capacltor ¥y una lémi-+

otra placa del capacitor, estando dispuesto entre las mismas
una lémina de material dieléctrico.

La lémina plana rigida puede ser adecuadamente una
placa conductora plana de cobre, hierro o acero. Especialmente,
es convenlente utilizar una placa plana de hierro fundido.

Se puede emplear una emplia variedad de materiales
aisglantes como lﬁmina de material dieléctrico, por ejemplo,
polietileno, politetrafluoretileno u otros polimeros de etile-
no fluorados, oristal o mezclas de los anteriores.

Ld lémina de material dielédetrico es preferiblemente
delgada al objeto de conseguir la sensibilidad deseada de

medicién de la capacitancia y deberd ser de un espesor unifor-

me, por ejemplo une lamina con un espesor de 0,0762 a 5,08 mm
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y adecuadamente con'un espesor de 0, 1270 mm, por ejemplo con
ana tolorancia do +0,0127 mm. Como lémina do materinl dielée-
trico se puede utilizar de un modo c¢speclal una eaterilla dJdo

fibra de vidrio impregnada con polltetrafluoretileno,

La carga predeterminada puede mer convenlentemente
el peso del énodo nismo. En un conjunto anédico ti{pico, que
comprende por ejemplo una placa anédica foraminosa que lleva
una pleza de puente sobre la cusl se monta un tubo huecu rara
la insercién de los medios conductores de corriente, la carga
predeterminada seria el peso de la placa anbdica y su pisza
de puente y {tubo hueco asociados. En ciertos casos, es més
conveniente ensayar los Anodos una vez insertados los medios
conductores de corriente, en cuyo caso se puede obtener la
miama carga predeterminada proporcionando un medio corpensador
del peso pare equilibrar o contrarrestar el peso adicional de
los medios conductores de corriente, por ejemplo ihduéiendd
un solevantamiento sobre el énodo a ensayar que sea igual al
peso adicional antes citado. : .

La capacitancia se pusde medir de forma tradicional !
utilizando un puente de capacitancia con brazo de proporeidn,
por ejemplo uﬁ puente Wayne Kerr. | |

De este modo, y segin otro aspeoto de la presente
invencién, se proporciona un aparato para é%aludr la lisura de
un énodo, que comprende una lémina plana rigida de un material
electricamente conductor, una lémina de material dieléctrico
superpuesata sobre dicha lémina de material conduotor, un medio

del #nodo y las citadas léminas, unas hacia las otras, bajo

una carga predeterminada, y un medio para medir la capacitancig

del capacitor formado por la superficie de trabajo del é&nodo y
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. solevantamiento de compensacién requerido para efectuar la
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1a lémina del material electricamerte conductor con la lmina
del material dieléctrico interpuesta entre las miamas.

El aparato para realizar el método de evaluacién
de la lisura de Anodos, segin la invencién, comprende conve-
nientemente una placa base de un material electricamente con-
ductor, sobre la cual .se encuentra superpuesta };mantenida en
su gitio una lémina de material dieléctrico. El material di-

eléctrico se obtiene convenientemente como una delgada hoja

puede presentar un suministro de dicha léxpina. delgada a la
superficie de la placa base c¢itada, situando un carrete lleno
en uno de los 'lados de la placa base y un carrete vacio en el
otro lado.de la misma y moviendo la lémina & través de la pla-
ca base, segin sea necesario. E1 aparato eété dotado adacuada-
mente con un alojamiento para los medios medidores de la cépa—
citancia y un soporte vertical para el dispositivo de compensat
cién de peso. Bate Wltimo comprende convenientemente, por ejem
plo, un brazo de equilibrio montado pivota‘l.menté que lleva en
un extremo un peso igual a la carga de oolnpenaapi&h requerida
(por ejemplo, el peso de los medios conductores de corriente)
¥y en el otro extremo un medio de sujecién adaptado para aga-
rrar al 4nodo a ensagyar cuando se encuentre en posicién sobre

la ldmina dieléctrica, de tal manera que se proporcione el

aplicacién de la citada carga predeterminada al énodo.

En la préctica, el apara't‘o se calibra midiendo la |
capacite.ncia de varios Anodos de distinta lisure (cuanto més I
plano sea el &nodo més elevada serd la capacitancia) con el |
fin de determinar un valor de referencia de capacitancia oome%

pondiente a un &nodo de lisura satisfactoria. Se aceptarin los
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énodos ulteriorea on el cnso de que sun capacitancias, modidas
por el método Qégﬁn la invencién, sean superiores o iguales

al valor de referencia de capacitancia antes citado. Los 4no-
doa serén rechazados en el caso de gue su capacitancia sea
inferior al citado valor de referencia,

El método segin la invencién es aplicable especial~-.
mente a la evaluacidén de 1la lisura de &nodos que comprenden
una estructura foreminosa de un metal formador de pelicula
(£ilmégeno) que, cuando se emplea en una célula, eatd roves-
tido con un revestimiento electrocataliticamente activo. la
medicién de la lisura se puede realizar sobre &nodos revesti-
dos o0 no revestidos.

En esta memoria, por el término “metal filmégeno"
ge quiere dar a entender uno de los metales titanio, zixvogio,
miobio, téntelo o tungsteno o una aleacién que consiste prin-
cipalmente en uno de estos metales y que tiene propiedades de
polarizacién anbdicas que son comparablea a las dél metal puro
Es preferible utilizar titanio solo o una aleacién a base de |
titanio y que posea propiedades de polarizacién comparables
& lag del titanlo. Ejemplos de tales aleaciohea son las de-
titanio-zirconio que contienen hasta 4 % de zirconio, alea-
ciones de titanio con hasta 5 % de un metal del grupo del pla-
tino, tal como platino, rodio o iridio, y aleacliones de tita-
nio con miobvio o téntalo conteniendo hasfa 10 4 del- constitu~
Yente aleatorio. '

" El revestimiento electrocataliticamente activo es
un revestimiento conductor que es iesistente el ataque élec-
troquimico pero que es activo a la hora de transferir electro-
nes entre el electrolito y el &nodo.

El material elecirocataliticamente puede consistir
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porte filmégena y para incrementar su resistencie a la disolu-
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adecuademente en uno o mis metales del gruéo del platino,

es decir, platino, rodio, iridio, rutenio, osmio y paladio,
y aleaciones de dlchos metales, y/o sus éxidos, u otro metgl
o un compuesto que funcione como &nodo y que sea resistente

a la disolucidén electroquimica en la célula, por ejemplo,

boruros, fosfuros y siliciuros de los metales del grupo del
platino, El revestimiento que comprende un méterial electrd—
dico operativo puede contener también éxidos electrodicamente
no conductoreé, en bartioular 6xidos de los metales anddiocos
talea como titanio y/o de otros metales, tal como estafic,
segin se conoce en la técnica, pare anclar ei material "elec~

trédico operativo, de un modo més seguro, a le estructura 80~

cién en la célula de trabajo.

Los revestimientos preferidos incluyen platino; ale&-
ciones de platino/iridio, 6xidos de metales del grupo del pla~
tino, particularmente 6xido de rutenio y en especial mezclas
dé 6xidos de metales del grupo del platino y 6iidos metélicos
£ilmégenos, por ejemplo éxido de rutenio y diéxido de titanio.
Los revestimientos de platino metédlico se pueden formar, por
ejemplo, por electrbdeposicién-sobre el metal filmégeno, por
ejemplo como se describe en la Patente briténica No. 1.237.077.
Los metales del grupo del platino y sus compuestos conductoreb,
en pafticulaf loa 6xidos, se producen facilmente por técnicas
de descomposicién térmica, como se describe por ejemplo en las
Patentes briténicas Nos. 1.147.442; 1.195.871; 1.206.863 y
1.244,650,

La estructura foraminosa que comprende el 4nodo se

puede formar convenientemente a partir de miembros alargados
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paralelos de mn.tn.l formador de palidula que no montan sobre
medios soporte que forman purte del énodo, Iiclios miembros
pueden tener, por ejemplo, 1a forma de hojas o tiras, varillas
o miembros acanalados en forma de U, en forma de U invertida o
con una forma semicilindrica. Un Anodo espacialmente preferido
comprende una estructura foraminosa en forma de hojas dobles
que estén separadas entre s{ y conectadas igualmente entre si
por una o0 mAs porciones de puente adecuadas para fines de re-
fuerzo y/o para conectar a dichos medios soporte. Altemativa-
mente, los miembros alargados de la estructure foraminosa pue-
den tener la forma de listones de persiana prensados a pgr'bi'r
de una lédmina del metal formador de pelfcula o filmégenv.

Los citados miembros alargados se roviéten coa un
revestimiento electrocatali ticamente activo del tipo amates de-
£inido, |

Conjuntos anédicos tipicos que comprenden las cita-
das estructuras foraminosas, incluyen aquellos en los cuales
los medios soporte se encuentran en forma de una varilla con-
ductora de un metal filmégeno y de una forma acanalada inver-
tida que estd conectada conductivamente en sus extremos libres
a la estruetura foraminosa y que ademés estéd conectada conduc-
tivamente & un tubo de un metal £ilmégeno adecuado para alojar
una varilla conductora de corriente (por ejemplo, de cobre,
acero o aluminio) unida conductivamente a dicho tubo. Tales
conjuntos anédicos se describen en las Patentes briténiocas
Nos. 1.304.518 y 1. 313.298. |

A modo de ejemplo, se dosoribirén a oontinuacién
formas de realizacién adecuadas para llevar a cabo el método
segun la invencién de evaluscién de la lisura de é&nodo, con

referencia a los dibujos adjuntos (figuras 1 a 4) en los cua-
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La figure 1 es un diagrema esquemdtico de una formae
de realizacibn que muestra un &nodo (sin sus medios conducto-
Tes de corriente asociados) en posicién para el ensayo;

Ia figura 2 es un diagrama esquemético (en seccidén

parcial) de otra forma de realizacién que incorpora un dispo-

sitivo de compensacién de peso que muestra un &nodo (con_sus
medi&s conductores de corriente asﬁciados) en posicién parb.él
ensayo.

: La figura 3 es una vista alargada en seccién verti-
cal del giro pivote 15 mostrado esquematicamente en la figure
2 . |

Ia figura 4 es una vista alargada, en seccién ver-
tical, de la giro-orquilla 22 mostrada esquematicamente en la
figura 2.

' Con referencia a la figura 1, una lémina de metal
rigidb 1, convenientemente de hierro fundido, que tiene una
superficie plana 2, est4 montada en un bastidor de base meté-
lica 3, convenientemente de acero suave, La superficie plana 2

estd cubierta con una lémina dieléctrica delgada 4, por ejem-

 plo una lémina de polietileno , oristel o £ibra de vidrio im-

pregnada con politetrafluoretileno. Cuando la lémina dieléc-
trica 4 es flexible por ejemplo poliefileno 0 fibra de vidrio
impregnada con politetrafluoretileno, es conveniente presen-
tar la lémina 4 a la superficie 2 alimentando la lémina fle—
xible entre los carretes (no mostrados) situados a cada uno
de los lados de dicha superficie 2..
| Ia figura 1 muestra un énodo metélico tipico en

posicién sobre la lémina dieléetrica 4. El énodo comprende

-una superficie de trabajo 5 (por ejemplo una estructura
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foraminosa), una pieza de puente 6 y un tubo hueco 7 adapta-

do para recibir una varilla conductora de corriente. Ia su-
perficie de trabajo 5, pieza de puente 6 y tubo hueco 7 son
de metal todos ellos, por ejemplo de titanio.

" Un puente de capacitancié de brazo de proporcién
8, por ejemplo un puente Wayne Kerr, eat4& montado soﬁre un
bastidor soporte (no mostredo) con un medidor 9 visible al
operador, El puente de capacitancia esté conectado, mediunte
un conductor a la léming metélica 1 en 10 y, por un segundo
conductor, al énodo metdlico en 11, pudiendo estar hechas las
citad;a ooﬁexionea 10 ¥ 11 por cualquier medio conveniente,
por ejemplo mediante pinzas conectoras metélices.

El aperato se calibra midiendo la capacitancia de
varios dnodos de distinta lisura, para determinar un veloxr
denreferencia de capacitancie que corresponde a la capaci- _
tancia de un 4nodo que tiene la norma referida de lisura (por
e jemplo, tal y como se mide por el método del soporte plane-
tario). El medidor 9 se sjusta entonces para dar una lectura
central de cero que corresponde al va;or de referencia antes
citado. '

-La capacitancia de un énodo a ensayar se mide en-
tonces colocando el énodo sobre la lémina dielectrica 4
y observando si la capacitancia segin se indica en el medi-
dor 9, es més positiva que la lectura central cero (es décir,

una capacitancia superior a la capacitancia de referencia)

“en cuyo caso el énodo del ensayo se acepta como que tiene

une lisura setisfactoria, o ei la capecitancia segin se in-
dica en el medidor 9, es negativa con regpecto a la lectura
central cero (es decir, una capacitancia inferior a la capa~

citancia de referencia) en cuyo caso se recheza el énodo del
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ensayo.

Con referencia a la figura 2, en el bastidor 3-
_astélmontada una columna consistente en ung porcién metéli-
ca superior 12, una porcién metélica inferior 13 y un miembro
roscado 14 intermedio entre las dos porciones 12 y 13. Le

poici6n superior 12 lleva un giro-pivote'15 (mostrado con -

més detalle en la figura 3) que girve como apoyo para un bra-

zo equilibrador 16. E1 miembro roscado 14 lleva una cabeza

moleteada 17 y estéd dotado con una porcién superior roscada

‘a derechas 18 y una porcién inferior roscada a izquierdas 19,

encgjando dichas porciones roscadas respectivamente con las
correspondientes porciones roscadas internas de las porciones
meté&licas 12 y 13. E1l miembro roscado 14 estd dotado ademés
de tuércas de sujeccién 20 y 21 adaptadas para acoplarse en
el extremo inferior de la poreién 12 y en el extremo smperior
de la porcién 13 respectivamente., La altura del gliro-pivote
15 puede elevarse o bajarse haciendo girer la cabeza 17 en

la direccién de las agujas del reloj o en la direccién con-

"$raria a las agujes del relo] respectivemente. Una vez que

-~ se ha ajustado de modo correcto la altura del giro-pivote 15

(véase mé&s adelante), el miembro roscado 14 se bloguea en—
tonces en su sitio por pddio de las tuercas de sujeceién 20
y 21. Convenientemente, las porciones metdlicas 12 y 13, el

giro-pivote 15, el brazo equilibrador 16 y las tuercas de

‘sujeccién 20 y 21, son de acero suave. El miembro roscado 14

¥ la cabeza 17 son de un material electricamente aislante,
por ejemplo "Tufnol" (un material pldstico leminado aglomera-

do con resinas sintéticas), para evitar el contacto eléctri-

co entre el brazo equilibredor metdlico 16 y la lémina meté-
‘lica 1. .- 7

[
i
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El puente de capucitonein 8 estd conectado en 10 a
la lémina metdlica 1 y a la porcion metdlica superlor 12 en
11, convenientemente por medio de pinzas conectoras.

El brazo equilibrador 16 estd dotado en su extremo
de la derecha (como se muestra en la figura 2) con una
giro-orquilla 22 (mostrada con més dettalle en la figura 4) .
que sirve como medio de sujeccién de un énodo (acoplado con
una varilla conductora de corrienteieé) a ensaydr. El extre-
mo de la izquierda del brazo equilibrador 16 estd dotado con
un peso gjustable 23 que puede moverse, por cualquier medio
conveniente, a lo largo del brazo 16, coﬂ lo cual se equili-
bra el peso adicional de la varilla conductors de corriente
24, El peso 23, por ejemplo, se puede mover de forma desli-
zable 8 lo largo del brazo equilibrador 16, bien menualmente
0 bien por medio de un dispositivo de tornillo rotativo.

Sobre el bastidor de base 3 estd montada una co-
lumna 25, convenientemente de acero suave, que lleve una pla-
taforma superior 26 que sirve como tope para limitar el
movimiento descendente del extremo izquierdo del brazo equi-
librador 16 cuando se desengancha 1a!gifo-orquilla 22 del
énodo a ensayar. Ia plataformar25 estd construide de un mate~
rial electricamente aislante, por ejemplo “Tufnol”, para evi-
tar el contacto eléctrico entre el brazo equilibrador 16 y
la placa metdlica 1.

Cuando el brazo equilibrador 16 no estéd acoplado

al 4nodo, dicho brazo ge inclinaré de modo que su extremo

|
|
|

|

izquierdo descansaréd sobre la plataformes 26. Cuando se empleaw

el brazo equilibrador 16 estéd acoplado al 4nodo. a ensayar
Yy el énodo se hace bajar a continuacién sobre la lémina die-

léctrica 4. La finalidad del miembro roscado 14 consiste en
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ajustar la altura del giro-pivote 15 de modo que el brazo
equilibrador se encuentre en posiciém horizontal cuando elv
énodo a ensayar estd situado sobre la lémina dielécirica 4.
El giro-pivote 15 y la giro-orquilld 22 aseguran que el brae-
zo equilibrador 16 pueda moverse libremeﬁte en todos los pla-
nos, facilitando con ello la correcte situacién del #nodo

a ensayar gobre la placa dieléctrica 4. Como otra ayuda pars
gituar correctamente el 4nodo, en cada lado del extremo iz-
quiedo del brazo equilibredor 16, estén situados unocs dis-
Yuntores de contacto eléetrico (representgdos eaquematida;
nente como 27) estando conectados dichos disyuntores 27 a
un ciercuito eléctrico indicador de luz (no mostrado). En el
caso de que el 4nodo no esté situado centralmente sobre la
l4mine dieléctrica 4, el extremo izquierdo del brazo;équili-
brador 16 se balancesrd lateralmente para entrar en contacto
con uno u otro de los disyuntores 27, entrandoe en accién
con ello el indicador de luz elécirica,

El eparato mostrado en la figura 2 se-aﬁusta prime~
ro pars asegurar que el brazo equilibrador 16 esth en equi~
1ibrio cuando el 4nodo a ensayar se encuentra sobre la lAmi~
na dieléctrica 4 (como anteriormente se ha descrito). Entoncesr

el aparato se calibra midiendo la capacitancia de varios éno-

dos de distinta lisura, estando acoplado cada énodo con una

varilla conductora de corriente 3 y 4 con el fin de obtener
un valor de capacitencia de referencia correspondiente a un
4nodo que tenga la lisura deseada (como anteriormente se ha
descrito). El medidor 9 se ajuste entonces para dap une lec-
tura central cero que corresponde a esta capacitanéia de |
referencia y se mide entonces la capacitancla de los énodos

a ensayer, con regpecto a esta lectura de cero.
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Es neceserio redeterminar el valor de capacitancia
de referencia cuando la lémina dielédetrica se reemplaza por
un nuevo suministro del mismo material o por un material
diferente.

La invencién se ilustra adicionalmente por los
sigulentes ejemplos,

Ejemplos 1 8 4 '

Los 4dnodos ensayados {tenian una plurelidad de do-
bles hojas paralelas de titanio como Buperficié de trabajo
en coqbinacidn con una pieza puente de titenio y un tubo de
titanio (con o ein la varilla conductora de cobre). El aperato
de capacitancia fue calibrado contra los 4nodos de referencia
del mismo tipo en los cuales la distancle entre los puntos
més bajo y més elevado de la superficie de trabajo no exce-
dfa de 0,5 mm (segtin se determiné por el método del sopoi= |
te planetario) y se determiné o ajusté la lectura cerc corres-
pondiente a ésta capacitancia. Todos los #nodos ensayados
se fabricaron con vistas a satisfacer esta norma deseada de
lisura. Ninguno de los énodos se revistié con un material
electrocataliticamente activo,

Las mediciones se realizaron utilizando tres lémi-

nes dieléctricas diferentes, es decir:

(1) fibra de vidrio impregnada con politetrafluor-
etileno, 0,1270 + 0,0127 mm de espesor, i
(11) polietileno, 0,1270 mm de espesor, |
(1i1) cristal, 0,03 cm de espesor. ’
Los resultados se muestran en la tabla.1 en donde

la columna 2 indica gi la varilla conductora de corriente |
estd presente (en cuyo caso se pone en uso el brazo equilibrs l

dor 16) o &sta ausente; la columna 3 indica el materiel die-
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léctrico emplegdo como lémine 4; la columna 4 indica la di-
ferencia en capucituncin entro ol dhodo fn 6nﬁnynr v ol valor
" de roferencia de capaclitanciu; y la columna $ indica la ncep-
tacibén o rechazo del 4dnodo en funcién de si la lectura de
capacitancia es superior o inferior, respectivamente, sl va~

- lor de referencia.
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Tabla 1 - Anodos de hoja de titanio

Ejem (Varilla con- | Lémina dieléc Iectura de capaé¢i-| Aceptado/
ductora de co tanola con respec-{ rechazado
Plo  |rriente presen trica to a la referencia
te/ausente + picofaradios
1 ‘Ausente PIFE/fibra de vidrio + 925 Aceptado
Presente PIFE/fibra de vidrio + 920 Aceptado
2 Ausente PIFE/fibra de vidrio + 840 Aceptado
Pregente |PIFE/fibra de vidrio + 830 Aceptado
Ausente polietileno +1010 Aceptado
Ausente eristal + 235 Aceptado
3 Ausente PIFE/fibre de vidrio « 270 Rechazado
Presente PIFE/fibra de vidrio ~ 240 Rechazado
Ausente polietileno - 185 Rechazedo
“Ausente cristal - 50 Rechezado
4 Ausente PIFE/fibra de vidrio - 405 Rechazado
Presente PTFE/fibra de vidrio - 400 Rechuzado
Ausente polietileno - 390 Rechazado
Augente crigial =105 Rechazado
: Tabla 2 -~ Anodos de listén de persiana de titanio
5 Ausente PIFE/fibra de vidrio + 930 Aceptads
Presente PIFE/fibra de vidrio + 930 Acepiedo
Ausente polietileno +1180 Aceptado
" Ausente cristal + 170 Aceptado
6 Ausente PIFE/fibra de vidrio + 440 Aceptado
“Presente PIFE/fibra de vidrio + 480 Aceptado
Ausente polietileno + 510 Aceptado
Auaente cristal + 120 Aceptado
7 Ausente PIFE/fibra de vidrio - 170 Rechazado
Presente PIFE/fibra de vidrio - T30 Rechazado
Ausente polietileno ' - 750 Rechazado
Ausente eristal - 280 Rechazado
8 Ausente PIFE/fibra de vidrio - 800 Rechazado
Presente PIFE/fibre de vidrio - 805 Rechazado
Augente polietileno - 870 Rechagzado
Augente cristal - 330 Rechazado
Ejemplos. 5 a §
Los énodos ensayados tenfan una serie de listones
prensados de titanio como superficie de trabajo en combinacién
5 con una piegza puente de titanio y un tubo de titanio (con o
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sin varilla conductora de cobre).:El aparato de bapaciﬁépcia'

Pue squilibrado contra los &nodos da-befs:anbia qus fuerocn del

mismo tipo y en los cualss la distancia entre los phntos mas ba
jo y mas _elevado de la superficie de trébajo»ﬁdhexcedia de 0,5

. (8eqlin se determind por el método del soporte planetario) vl
el madidor se fij6 en cera correapondienta a esta capacltancia.
Todos los &nodos ensayados se fabricaron con vistas a reunir es
té norma deseada de iiaura. Ninguno de los énddds se_revistid
con un material slectrocataliticamente activo. '

_Las mediciones se realizaron utilizando las 16mi—-'>

nas dialéctricaa descritas en .los ejemplos 1l a4, Los rasultados»h‘_

se muestran en la’ tabla 2.

Deacrita suficientemente 1a.naturéléza dai>inven-

'to, as{ como la manera de realizarlo en la préctica, deba hacer

se constar que laa diaposicionas anter;ormente indicadas son
auscept;bles de modificaciones de detalle sn cuanta no- alteren

sy principio fundamantal,
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‘dieléctrico interpussta entre dicha superficie &g,trabajo y di-

‘ ca tiene un espesor uniforme del orden de b,0762 a 5,08 mm. .

racterizado porque la limina dieléctrica ‘tiene un sspesar unifor

- 18 ~

REIVINDICACIONES
-19,=- Procedimisnto péra,evaluar la lisura de un
énodo, caracterizado porque comprende medir 1a1&apacitanci§ del
capacitador eléetrico formado al solicitar entre sf, y bajo una
carga predsterminada, 1# superficie de trabajo de dicho 4nodo y
una lémina plana rfgida de un material electricamente conductor

como la otra placa del capacitador, bon una l&mina de material

cha 1§mina plana rf{gida. " )
22,- Procedimiento ‘'segin la reivindicacién 1, ca-:

racterizado porque la lémina plana rigida as una placa plana de

cuhra, hierro o acero.
38.~ Procedimiento seg(n ‘la reivindicacién 1 6 2,

caracterizado porque la lémina dieléctrica contiense, polietile-
no, un pdlimerd de etileno fluorado, criétal o mezcla de los an
teriores.

48,~ Procedimiento segin la reivindicacién 3, ca=
racterizado porque el poli{mero de etileno fluorado es politetrs
*luoretileno, , ' ,
58, Procedimienﬁo segdn la reivindicacidén 3 § 4,
caracterizado porque la limina dieléctrica es una esterilla de
fibra de vidrio impregnada con politetrafluoretileno.

68.~ Procedimiento segin cualquiera de las reivin=

dicaciones anteriores, caracterizado porque la lémina dipléctr;

78,- Procedimiento segdin la reivindicacién 6, ca-

me de 0,1270 mm. _
82,~ Procedimiento segln cualquiera de las reivin;

dicaciones anteridras, caracterizado porque ls carga predetermi
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nada es el peso mismo del &nodo. * .

98,~ Procedimiento segln la reivindicacidn 8, ca-
racterizado porque se practica una carga predeterminada squiva-
lente al peso del 4nocdo, proporcionando un solevantamiento da
compensacién sobre el &nodo, para equilibrar cualquier peso adi
cional presente en sl &nodo. ' i

102, - Procedimiento segdn cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, caracterizado porque el 3nodo compren
de una estructura foraminosa en forma de una pluralidad de miem
bros alargados paralelos de un metal filmégeno ﬁontados sobre
mediocs soporte que forman parte del énodo.A

112,- Procedimiento seqln la reivindicacién- 10,
caracterizado porque los miembrosralargados tiensn forma de ho-
las, varillas o miembros acanalados, montados sobra dichas me=- '
dios soporte. -

122, - Procedimiento segin la reivindicacién 11,
caracterizado porqus los miembros alargados tienen forma de do-
bles hojas que estdn separadas entre s{ y conectadas entre sf
por una o mas porciones de puente adecuvadas para fines de re-
fuerzo y/o para conectarss a dichos medios soporte.

138,- Procedimiento segin la reivindicecidn 10,
caracterizado porque los miembros alargados tienen la forma de
listones de persiana prensados a partir de una limina de un me-
tal filmégeno, y montados sobre dichos medios soporte.

148,~ Procedimiento seqln cualquiera de las rei~-
vindicaciones in a 13, caracterizado porgque sl &nodo cﬁmprande
una pluralidad de’miembros élargados paralelos montados sobra
los medios soporte en forma de una varilla conductora de un me= -
tal filmégeno y en forma de canales invertidos, que esti conecta;

da conductivamente, en sus extremos libres, a la estructura forg.
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minosa, y estando la varilla conectada conductivamente ademés a
un tubo de un metal Pilmégeno adecuado para alojar una varilla
conductora de corriente unida conductivamente a dicho tubo.

152,~ Procedimiento seqin cualquiera de las rei-
vindicacionas 10 a 14, caracterizado porque el metal filmdgeno es
titanio o una aleacidn de titanio, A

168,~ Procedimiento segin cualquisra de las rei-
vindicaciones 10 a 15, caracterizado porque los miqmbros alarga
dos se revisten con un revestimiento electrocataliticamentes ac-
tiva,

178.- Procedimiento. segin la reivindicacidn 16,
caracterizado porque sl yevas%imiento electrocataliticamente ag
tivo comprende un 6xido de un metal del grupo del platino y un

6xido de un metal filmdgeno.
188,~ Procedimiento segdn la reivindicacién 17,

caracterizado porque el revestimiento comprende dxido de rutenio

'y didxido de titanio. |

198,~ Procedimiento para svaluar la lisura de un |
énodo, tal y como gqueda sustancialments descrito en la presente
Memoria e ilustrade en los adjuntos dibujos.

Esta Memoria consta de 20 hojas escritas a miquina

por una sola cara,

fadeid |4 ERE. 1977

INMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED.
GOMEZ ACEBU Y MBDEY
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